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JSPM-5200 Полирана површина био-полимера









Облик мерног 
пипка 
четвороугаона 
пирамида висине 
10÷15μm

Последњих 200 nm
врх пирамиде прелази у 
врх конуса 

Полуугао на самом 
врху око 10°

Полупречник врха је 
мањи од 7 nm



Тапинг флуидни слој

Слободна амлитуда

Редукована амплитуда

амплитуда
фаза

фаза

електрични 
појачивач









Мултискална топографија, се појављује у пет нивоа топографије у складу са
дужином скале и нема јасну линију раздвајања

1. грешке у облику,

2. валовитост, стандардизована

3. микро-храпавост (технолошка),

4. субхрапавост (физички рељеф) и нису

5. атомско-молекуларна храпавост.



15μmx15μm                          5μmx5μm            1μmx1μm 












